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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Priifung von Matrizen fiir die Herstellung optischer Speicher-
medien, mit einer in Drehbewegung versetzten Haltevorrichtung flr die Matrize und einem opto-elektroni-
schen Abtastsystem zum Lesen der auf der Matrize gespeicherten Daten.

Fir die Vervielfdltigung von optischen Speichermedien (Medien wie Compact Disc, CD-ROM, CD-XA,
CD-I, CD-Recordable, MiniDisc und anderen auf dem CD-Format basierende Medien, einmal beschreibbare
optische Medien, mehrfach beschreibbare optische Medien wie magnet-optische Medien, sowie andere auf
vergleichbaren Prinzipien beruhenden optisch ausiesbaren Medien) werden sogenannte "Master”, "Vater",
"Mutter”, "S&hne" oder "Matrizen" (im folgenden der Einfachheit halber auch nur als "Matrizen" bezeich-
net) verwendet. Diese Matrizen sind Teile aus Metall oder aus Glas oder aus Kunststoffen, welche mittels
Belichtung, Atzung, Plasma-Atzung, Metall-Bedampfung im Vacuum, partieller Verdampfung oder elektro-
chemisch (galvanisch) hergestellt oder vervielfdltigt werden. Diese wie auch die davon gefertigten End-
Produkte (optische Speichermedien) enthalten mechanische Strukturen ("Pits”), welche entweder bereits
die auszulesende Information selbst darstellen (bei den vorbespielten Ausfihrungen dieser Medien), oder
aber Fihrungs- oder Synchronisationsinformationen flr einen spéteren Schreib-Vorgang sind (bei den
einmal oder mehrmals beschreibbaren Ausfiihrungen dieser Medien).

Diese Strukturen (Pits) werden optisch ausgelesen, wobei die Auslesung durch Modulation eines Laser-
Strahles erfolgt. Die Modulation erfolgt beispielsweise durch Reflexion dieses Laser-Strahies an einer
Grenzflache, durch Interferenz an verschiedenen Ebenen der Strukturen, durch Streuung an den Strukturen
und durch Doppelbrechung. Die aus diesen Strukturen (Daten) ableitbaren elektrischen Signale, Informatio-
nen und MeBwerte werden im folgenden auch als "Signale" bezeichnet. Zur Einhaltung von internationalen
Qualitdtsnormen sind fUr die Strukturen und die abgeleiteten Signale auf dem Endprodukt teilweise
Grenzwerte spezifiziert.

Von diesen Matrizen werden entweder weitere Matrizen oder aber das End-Produkt (das optische
Medium) hergestellt, durch Abformung der mechanischen Strukturen (Pits) mittels elektrochemischer
(galvanischer) Prozesse oder mittels Abformung in das Material (Substrat) des End-Produktes (Kunststoff
oder Glas) des Endproduktes durch SpritzguB8, Prdgung oder Spritzpragung oder dhnliche Verfahren.

Um die Dublizierung von fehlerhaften Endprodukten aufgrund von fehlerhaften Matrizen zu vermeiden,
werden diese Matrizen bereits vor der Dublizierung hinsichtlich verschiedener spezifizierter Signale gepriift.
Dafiir sind besondere Verfahren und Vorrichtungen erforderlich, welche die Unterschiede zwischen dem
Auslesevorgang im Endprodukt, der in der Regel durch das Tridger-Material hindurch erfolgt, und dem
Ausiesevorgang beim Lesen des Masters oder der Matrize, der in Atmosphére erfolgt, berlcksichtigen.
Weiters sind im besonderen bei der Matrize die unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften zu
beriicksichtigen, wobei das End-Produkt durch seine Materialstdrke in der Regel mechanisch sehr stabil ist
(Materialstirke einer CD beispielsweise 1,2 mm), wéhrend bei Matrizen (Matrize nur 0,3 mm) vielfach starke
Verwellungen und Durchbiegungen auftreten, wenn diese nicht in einer besonderen Vorrichtung plan
gehalten werden.

Die unveranderten MeBwerte und Signale aufgrund einer Abtastung der Matrize entsprechen weiters
nicht den relevanten und spezifizierten Ergebnissen auf dem End-Produkt.

Zum ersten beeinflussen die nachfolgenden Produktions-Prozesse, im besonderen der Kunststoff-
SpritzguBprozeB, die mechanischen Struktufen (Daten) durch thermische Einflisse (Schrumpfung) und
damit die ausgelesenen Signale, und es soll daher das MeB-Verfahren diese Einflisse berlicksichtigen und
eliminieren.

Weiters erfolgt die Messung bei einer Matrize an der Grenzfldche Luft/Gas oder Luft/Metall, und erfoigt
diese Messung beim Endprodukt an der Grenzflache Glas/Metail oder Glas/Luft oder Kunststoff'Metall. Da
die Wellenlinge des auslesenden Laser-Lichtes durch die dem Auslesevorgang zugrunde liegenden
Interferenz-Effekte einen wesentlichen EinfluB auf verschiedene Signale hat, und die Wellenidnge in
Kunststoff oder Glas sich erheblich von der Welleniinge in Luft unterscheidet, soll auch dieser Einflu3
durch ein Verfahren bei der Messung beriicksichtigt werden.

Bisherige derartige Verfahren und Vorrichtungen simulieren das unterschiedliche optische Verhalten
(den "optischen Weg") durch ein Glas- oder Kunststoffpldttchen, welches unmittelbar auf das Abtastsystem
aufgeklebt oder daran befestigt werden. Diese Methoden belasten zum ersten das Abtastsystem mecha-
nisch durch die zusdtzliche Masse. Weiters wird durch die erforderliche Reinigung dieses Pidttchens das
empfindliche Abtastsystem leicht beschidigt. Weiters ist die empfindliche Matrizen-Oberfliche bei der
Manipulation und der Messung ungeschitzt.

Dadurch kann die Oberfidche der Matrize leicht beschéddigt werden, oder wird die Messung durch Staub
beeintrachtigt. Die Einfiisse des nachfolgenden Produktions-Prozesses oder der Wellenlangen-Unterschie-
de werden bei den bestehenden MeB-Systemen in der Regel gar nicht beriicksichtigt.
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Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, welche die
oben beschriebenen Nachteile bestehender Verfahren und Vorrichtungen vermeidet und rasche zuverldssi-
ge Uberpriifung.

ErfindungsgemaB wird dies dadurch erreicht, daB zwischen Matrize und Abtastsystem eine mit der
Haltevorrichtung und der Matrize mitbewegte, als starre transparente Scheibe ausgebildete Abdeckung
vorgesehen ist, wobei die von der Abdeckung gesonderte Matrize im Priifbetrieb von der Haltevorrichtung
und der Abdeckung plan gehaiten ist.

Die EP 0 485 281 A2 betrifft eine Einrichtung zum Beschreiben von Matrizen. Sie weist daher im
Gegensatz zur Erfindung kein eiektronisches Abtastsystem auf. Ganz wesentiich aber ist die Tatsache, daB
dort die optische transparente Scheibe selbst das optische Speichermedium darsteilt. Im Gegensatz dazu
hat man bei der Erfindung eine von der transparenten Abdeckung gesonderte Matrize, die erst durch die
Haltevorrichtung zusammen mit der Abdeckung stabil plan gehalten wird. Bei der genannten EP-0 495 281
A2 ist ein solches Planhalten nicht ndtig, da - wie bereits erwdhnt - die optische Scheibe selbst stabil
ausgebildet ist. Auch die dort vorgesehene Haube kann nicht mit der erfindungsgem&Ben Abdeckung
verglichen werden, zum einen weil sie die optische Scheibe nicht plan hilt, sondern nur passiv draufsitzt,
zum anderen weil sie nicht transparent ist und durch sie hindurch kein Lesen bzw. Beschreiben der
optischen Scheibe erfolgt. Dies erfolgt ndmlich von unten durch die optische Scheibe selbst hindurch. Auch
die unten aufklebbare Folie kann nicht mit der erfindungsgeméBen transparenten Abdeckung verglichen
werden, zum einen ist sie nicht starr und kann daher keine Haltefunktion ausiiben, auBerdem ist nicht
geoffenbart, daB8 diese Folie transparent ist und schiieBlich wird diese Folie vor der Beniitzung abgezogen,
ist also im Betrieb gar nicht vorhanden. SchlieBlich sind bei der Einrichtung der EP-0 495 281 A2 die Haube
und die optische Scheibe am Rand miteinander verklebt, das heiBt die Verbindung ist im Gegegensatz zur
Erfindung nicht als I6sbare Verbindung gedacht.

Bei der EP-0 204 378 A1 und der EP-0 094 273 A1 handelt es sich ebenfalls um keine Priifeinrichtun-
gen flr Matrizen. Es gibt dort Uberhaupt keine gesonderte Matrize, vielmehr ist eine Aufzeichnungsschicht
auf einer Substratgrundplatte aus Kunststoff aufgebracht. Die der Erfindung zugrunde liegende Problematik
des Planhaltens einer empfindlichen Matrize stelit sich somit hier nicht. Die transparenten Teile stellen also
nicht eine von der Matrize gesonderte Abdeckung dar, sondern sind das optische Speichermedium seibst.
Diese Schriften kdnnen dem Fachmann keine Anregung geben, eine empfindliche flexible Matrize durch
Verwendung einer scheibenfGrmigen transparenten Abdeckung plan zu halten und somit ein robustes
System zu schaffen. SchlieBlich sei auch zu diesen Entgegenhaltungen noch erwéhnt, daB hier die Teile ein
fir alle Mal miteinander unldsbar verschweiBt werden und es sich daher auch aus diesem Grunde
keinesfalls um das I|8sbare Halten einer von der transparenten Abdeckung gesonderten Matrize fiir
Priifzwecke handelt.

Bei der erfindungsgem&Ben Einrichtung und den dieser Einrichtung zugrundliegenden Verfahren wird
das Abtastsystem zum Auslesen der Strukturen (Daten) durch keinerlei nachtrdgliche Zusdtze mechanisch
belastet, die Matrize ist bei der Manipulation und der Messung durch die Abdeckung vor Verunreinigung
oder Beschddigung geschitzt, die Reinigung ist unkritisch und die MeB-Ergebnisse der Matrize k&nnen
dem jeweiligen nachfolgenden Produktionsprozess angepaft werden.

Als Abtastsystem kann ein an sich bekanntes, beliebiges Abtastsystem mit Antrieb und optischem
Auslese-System chne besondere mechanische oder optische Adaption verwendet werden.

Bei der erfindungsgeméBen Einrichtung kann die Matrizen-Haltevorrichtung samt Abdeckung den
optischen Weg nachbilden, fir die Planitdt der Matrize sorgen und diese vor Verunreinigung oder
Beschddigung schitzen.

Diese Einrichtung besteht vorzugsweise aus einem Unterteil zur Aufnahme und Zentrierung der Matrize
und der Nachbildung des optischen Weges durch die transparente Abdeckung, sowie zum Schutz der
Matrize, sowie einem Oberteil als Griff- und Andruckstiick, welches die Matrize pian hait.

Zur Anpassung des optischen Weges wird als Abdeckung vorzugsweise eine transparente Scheibe aus
Glas oder Kunststoff verwendet, welche nicht mit dem Abtastersystem verbunden ist, sondern die ginsti-
gerweise " als Trdger der Matrize ausgebildet ist. Die Dicke und die optischen Eigenschaften dieser
transparenten Scheibe sind so ausgelegt. daB sie die optischen Eigenschaften des End-Produktes soweit
wie erforderlich nachbilden. Die Scheibe ist also wahrend des MeBvorganges nicht mit dem Abtastsystem,
sondern mit der Matrize bzw. deren Haltevorrichtung verbunden und bewegt sich mit der Matrize.

Da diese transparente Scheibe nach dem zZsammenbau der Haitevorrichtung mit der Matrize fest
verbunden ist, dient sie gleichzeitig- als absoluter Schutz gegen Beschéddigungen oder Verunreinigungen.
Bei Verwendung von Glas als transparentes Material erm&glicht die gehértete Oberfliche der Glasscheibe
im Bedarfsfall einfache Reinigung oder sie kann, wenn erforderlich, einfach ausgetauscht werden.
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Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden anhand der nachfolgenden Figurenbeschrei-
bung n&her erlautert.

Die Fig. 1 und 1a zeigen eine Einrichtung zur Priifung von Matrizen nach dem Stand der Technik. Die
Fig. 2 zeigt in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht ein erstes Ausfiihrungsbeispiel einer erfindungs-
geméBen Einrichtung. die Fig. 2a zeigt einen Schnitt durch einen Teil dieses Ausflihrungsbeispiels. Die Fig.
2b zeigt einen Ausschnitt der Fig. 2a in vergréBertem MaBstab. Die Fig. 2¢c, 2d und 2e zeigen die
wesentlichen Teile eines Ausfihrungsbeispieles einer erfindungsgeméBen Einrichtung zur Priifung von
Matrizen. Die Fig. 3a, 3b und 3c zeigen den Strahlenverlauf bei der Reflexion an einem optischen
Speichermedium bzw. von Matrizen. Die Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel der erfindungsgema-
Ben Einrichtung im Schnitt, wobei zwei Bereiche vergréBert dargesteilt sind. Die Fig. 5 zeigt einen
alternativen Einhand-SchnellverschluB. Die Fig. 6 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel mit einem einhandbedienba-
ren SchnellverschiuB, der sich auch fiir Uberpriifungseinrichtungen von Matrizen ohne transparente Abdek-
kung eignet. Die Fig. 7 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Einrichtung mit
einer Matrize aus Glas. Die Fig. 8 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel im Schnitt fir Matrizen ohne Mittelloch,
wobei wiederum zwei Bereiche vergréBert dargestellt sind. Die Fig. 9 zeigt schematisch das Ausrichten der
Matrize auf dem Unterteil bzw. der Abdeckung der Haitevorrichtung. Die Fig. 10 zeigt ein Ausflihrungsbei-
spiel flr eine mitteliochlose Matrize, bei der der Antrieb um zwei aufeinander senkrechte Richtungen
einflhrbar ist.

Die in den Fig. 1 und 1a dargestellte Einrichtung zur Uberpriifung von Matrizen fiir die Herstellung
optischer Speichermedien weist eine ber einen Antrieb 1 in Drehbewegung versetzte Haltevorrichtung 2
flr die Matrize 3 auf. Ein opto-elektronisches Abtastsystem 4 dient zum Lesen der auf der Matrize
gespeicherten Daten einer Kompensationspiatte 5 mit einer von der Brechzahl der Luft verschiedenen
Brechzahl, die direkt auf denmoptoelektronischen Abtastsystem 5 angeordnet ist.

Das in Fig. 2 dargestelite Ausflihrungsbeispiel einer erfindungsgeméBen Einrichtung weist ebenfalls
einen Antrieb 1 und ein opto-elektronisches Abtastsystem 4 auf. Eine Haltevorrichtung 2 hilt die Matrize 3.
Beim dargestellten Ausflhrungsbeispiel umfaBt die Haltevorrichtung erfindungsgemi8 auch eine zwischen
Matrize 3 und Abtastsystem 4 angeordnete transparente Abdeckung 6, die mit der Haltevorrichtung und der
Matrize 3 mitbewegt wird. Diese vorteilhaft als Scheibe ausgebildete Abdeckung 6 erlaubt die gewdinschte
Anpassung des optischen Weges zwischen Abtastsystem 4 und Matrize 3. AuBerdem schiitzt diese
Abdeckung 6 die empfindliche Matrize. Die scheibenfdrmige Abdeckung 6 weist eine von der Brechzah! der
Luft verschiedene Brechzahl auf und ist zumindest fiir das im opto-elektronischen Abtastsystem verwendete
Licht transparent, also durchidssig.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten AusfUhrungsbeispiel ist die Abdeckung (Scheibe 8) im Priifbetrieb fest
mit der Haltevorrichtung 2 verbunden und bildet - da sie am Halten der Matrize 3 mitwirkt, sogar einen Teil
dieser Haltevorrichtung. Damit kann die stabile Abdeckung 6 auch ausgenutzt werden, um empfindliche
leicht biegbare Matrizen exakt in einer planen Lage zu halten.

Wie die Fig. 2a bis 2e zeigen, ist dort die Haltevorrichtung 2 flr die Matrize 3 aus einem Unterteil 11
und einem I8sbar damit verbundenen Oberteil 7 aufgebaut. Dies erlaubt ein einfaches Einsetzen bzw.
Auswechsein der Matrize 3.

Beim dargestellten Ausflihrungsbeispiel besteht das Unterteil 11 im wesentlichen aus drei Teilen,
namlich der erfindungsgeméBen transparenten Abdeckung 6 und zwei miteinander Uber Schrauben 11
verschraubten Haiteteilen 8 und 9, zwischen denen die Scheibe 6 in ihrem Mittelloch klemmend gehalten
ist. Uber L&sen der Schrauben 11 kann die Scheibe 6 im Bedarfsfall ausgetauscht werden. In der normalen
Betriebsweise bleibt jedoch das im wesentlichen aus der Scheibe 6 und den beiden Halteteilen 8 und 9
bestehende Unterteil eine Einheit. Zum Zusammenbau der Vorrichtung wird einfach die Matrize 3 auf den
Unterteil 11 aufgelegt und dann mit dem Oberteil 7 festgedriickt, der zur rasch 18sbaren Verbindung einen
spéter noch ndher beschriebenen SchnellverschiuB 13 mit zwei Druckkndpfen 14 aufweist, die mit einer
Hand bedienbar sind.

Um Beschiddigungen der Matrize durch Druck auf die Abdeckung bzw. Scheibe 6 zu vermeiden, wird
die Matrize 3 durch die Abstandhaiter 8a (Fortsatz am Teil 8) und 12 innen und auBen in einem Abstand
von der Glasplatte gehaiten.

Der Abstand wird ganz innen durch einen Abstandhalter 8a aus Metall oder Kunststoff sichergestellt,
wobei dieser Abstand-Halter die Matrize 3 in dem Bereich spannt, wo die Matrize spiter auch im
SpritzguBwerkzeug gehalten wird. Dadurch werden spiter sichtbare Beschidigungen der Matrize im
Innenbereich verhindert. Weiters erleichtert der Konus 8b am Teil 8 das Montieren der Matrize 3 und sorgt
fir die exakte Zentrierung. In den Mittel-Zapfen 8c des Teiles 8 rastet das Oberteil 7 der Vorrichtung
(Griffstiick) ein und sorgt fiir die Arretierung und einen ausreichenden Druck des Oberteils 7 gegen die
Matrize 3 und die Glasplatte 6. Der Teil 9 ist als Gegenstiick zum Antrieb 1 ausgebildet, und sorgt fur eine
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plane und zentrische Positionierung auf dem Antrieb 1 des Abtasters.

Ein weiches Element 12 aus Kunststoff oder Gummi, als Abstandhalter am AuBenrand (eine Gummi-
Dichtung, die aufgeklebt oder als U-Ring befestigt ist) sorgt flir den Abstand am AuBlenrand nach oben wie
auch nach unten. Es vermeidet auch Beschadigungen durch Kratzer, vermeidet Beschadigungen der (Glas-)
Scheibe 6 an der Unterseite, falls die Vorrichtung sorgios abgelegt wird und dient als weiches Gegenstlick
flir den Oberteil (7), der die AnpreB-Vorrichtung zum Planhalten der Matrize 3 bildet. Weiters dient dieses
Element 12 als zuverldssige hermetische Dichtung des Innenbereiches (Datenbereiches mit Durchmesser
15 in Fig. 2) der Matrize 3 gegeniliber Staub oder sonstigen Verunreinigungen. Dieses Abstandselement 12
liegt knapp auBlerhalb des Bereiches, welcher spédter am Endprodukt sichtbar ist. Leichte Beschiddigungen
an dieser Stelle durch das Oberteil 7 an der Oberseite der Matrize 3 k&nnen daher ebenfalls nicht zu
sichtbaren Defekten am Endprodukt flihren.

Der Abstandhalter 12 besteht vorzugweise aus weichelastischem oder gummielastisChem Material.

Das Oberteil 7 weist nach unten vorragende Vorspriinge 7a und 7b auf, die gegeniiber den Abstandhal-
tern 8a bzw. 12 angeordnet sind, sodaB die Matrize 3 lediglich zwischen diesen Vorspriingen 7a und 7b
einerseits und den Abstandhaltern 8a,12 andererseits klemmend gehalten ist.

Wie bereits erwahnt, ist zumindest jener Bereich der Matrize, der die Daten enthdlt (bis zum
Durchmesser 15 in Fig. 2) hermetisch gegen die Umwelt abgedichtet, wobei die Daten auf der Matrize 3
aber dennoch Uber die transparente Abdeckung 6 auslsbar sind. Damit wird ein hervorragender Schutz fir
die Matrize erzielt. Der Abstandhalter 12 fungiert also auch als Dichtung.

Weiters ist der AuBendurchmesser 16 der (Glas-)Scheibe 6 um etwa 10 mm grdBer als der Informa-
tionsbereich (Datenbereich bis Durchmesser 15) der Matrize, wodurch an der Matrize sichtbare Beschadi-
gungen durch die Druckstellen ebenfalls ausgeschlossen werden. Im speziellen Falle der Compact Disc mit
einem Durchmesser von 120 mm betrdgt beispielsweise der Durchmesser der (Glas-)Scheibe 6 etwa 130
mm.

Der Durchmesser 17 und damit der AuBenrand der Matrize 3 ist deutlich groBer als der Datenbereich
der Matrize und auch grofler als die (Glas-)Scheibe. Dieser AuBenrand wird nicht gehalten, sondern ist
freistehend. Damit beeinflussen UnregelmaBigkeiten am &duBersten Rand der Matrize 3, wie Schnitt- oder
Stanzkanten oder Verwellungen, nicht die MeBlergebnisse, da diese auch im SpritzguB keinen wesentlichen
EinfluB auf die Ergebnisse haben.

Das Oberteil 7 der Vorrichtung driickt die Matrize ganz innen gegen den Teil 8a und auBen gegen das
weiche Element 12. Spannungen in der Matrize 3 k8nnen daher nicht zu einer relevanten Nichtplanitdt der
Matrize bei der Messung fiihren.

Der duBerste Rand des Oberteiles 7 ragt Uber den maximalen Durchmesser 17 der Matrize 3 hinaus
(Durchmesser 18) und ist abgerundet. Diese Konstruktionen des Oberteiles 7 bildet einen "Schutzrand™ und
verhindert, da3 der Bediener sich am scharfen Rand der Matrize 3 verletzen kann. Die Freistellung dieses
Schutzrandes verhindert auch, daB Welligkeit der Matrize 3 am AuBenrand die Planitdt im Informationsbe-
reich beeinfluBt. Weiters schiitzt dieser Uberstehende Rand des Oberteiles 7 die 8Glas-)Scheibe an der
Kante vor Beschadigungen durch unsachgemiBe Handhabung.

Die transparente Scheibe 6 wird auf beiden Seiten antireflexbeschichtet, um den Verlust an Laserlicht
durch die zwei zusétzlichen Grenzfldichen-Durchgidnge zu reduzieren. Im Falle des optischen Mediums
erfolgt zweimaliger Verlust (einmal beim Originalstrahl x und einmal beim reflektierten Stral x') durch den
Durchgang durch die Grenzfldche, mit einem Verlust von etwa 2 x 4% = etwa 8% an Leistung (Fig.3a). Bei
der Messung an Matrizen erfolgt dieser Verlust zweimal an der Unterseite der transparenten Scheibe (6)
und zweimal an der Oberseite (Fig. 3b). Der Leistungsverlust ist also etwa 16%. Durch Antireflex-
Beschichtung kann dieser Leistungsverlust auf etwa 4% reduziert werden (Fig.3c).

Die Fig. 4 zeigt in vergrdBertem MaBstab nochmals jene Bereiche, in denen die Matrize gehalten wird,
ndmlich zwischen dem Vorsprung 7a des Oberteiles 7 und dem Abstandhalter 8a des Unterteiles 11 an der
Matrizeninnenseite. An der MatrizenauBenseite ist diese zwischen dem Vorsprung 7b und dem Abstandhal-
ter 12 gehalten. Die in der Zeichnung zwischen den Teilen ersichtlichen Zwischenrdume dienen der
zeichnerischen Klarheit. in der Praxis ist die Matrize 3 zwischen Oberteil 7 und Unterteil 11 eingeklemmt,
wobei die Teile satt aufeinanderliegen.

Um den Oberteil 7 mit dem Unterteil 11 i&sbar zu verbinden und dabei dazwischen die Matrize 3
einzuklemmen ist ein einhandbedienbarer SchnellverschiuB 13 vorgesehen, der einen Bedienungsdruck-
knopf 14 aufweist. Gleichzeitig ist der Oberteil 7 in der Mitte so ausgebildet, daB er mit den Fingern leicht
gegriffen und abgehoben werden kann.

Das in Fig.4 gezeigte Griffstiick des Oberteiles 7 enthdlt einen mit einer Hand zu bedienenden
DruckverschiuB. In gedriicktem Zustand kann das Oberteil 7 mit einer Hand vom Unterteil 11 abgenommen
werden. In nicht gedriicktem Zustand rastet der VerschluB 13 im Unterteil 11 ein, verbindet damit Ober- und
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Unterteil 7,11 und die dazwischen liegende Matrize 3 und hilt die Matrize 3 plan. Der Druckknopf 14
betatigt lber eine Feder 20 eine Kugel 19 als Rastelement, welches an der Schrigfldche 8d angreift. Diese
Ausflhrung ermd&glicht eine sehr rasche und sichere Montage und Demontage mit einer Hand und kann
gleichzeitig dazu verwendet werden, die fertige assemblierte Vorrichtung auf den Abtaster zu setzen.

In Fig. 5 ist eine aiternative Ausfihrungsform des einhandbedienbaren SchneliverschluBes dargestellt,
wobei das L&sen durch Driicken eines zentralen Druckknopfes 14 erfolgt, der von einer Feder 20 belastet
ist. Bei nichtgedriicktem Druckknopf 14 werden die Teile 7 und 8 Uber die Kugeln 19 zusammengehalten,
die sich auBen und innen an Schrégflachen abstiitzen. Bei gedriicktem Druckknopf 14 k3nnen die Kugeln
ausweichen. Es ist ein Abheben des Oberteiles 7 von dem den Teil 8 umfassenden Unterteil 11 méglich.

Die Idee eines einhandbedienbaren Schnellverschiufies 148t sich besonders vorteilhaft bei der erfin-
dungsgemiBen Ausbildung mit einer mitbewegten transparenten Abdeckung einsetzen. Grundsitzlich I8t
sich diese Idee des SchnellverschiuBes jedoch auch bei Ausfiihrungen ohne transparente mitbewegte
Abdeckung verwenden, wie dies die Fig. 6 zeigt.

Bei dem in Fig.6 dargesteliten Ausfiihrungsbeispiel wird die Matrize 3 an ihrem AuBenumfang zwischen
einem Ring 21 und in der Draufsicht sternférmig nach auBen reichenden Rastelementen 22 gehalten. Diese
Rastelemente 22 sind auf Stiften 23 gegen die Wirkung einer Feder 24 verschiebbar gefiihrt. Die Federn 24
dricken die Rastelemente 22 radial nach auBen. Uber Schrigflichen 25 an den Rastelementen und
Schrégfidchen 26 am Ring 21 ergibt sich durch diese radial nach auBen gerichtete Kraftkomponente eine
Klemmwirkung auf die Matrize 3, die damit gehalten wird. Zum L&sen dieser Verbindung wird zunichst die
gesamte lose auf dem Antrieb aufliegende Vorrichtung abgenommen und auf einen Tisch gelegt. Dann
drlckt man mit einer Hand die Rastelemente 22 radial nach innen, dadurch rastet auBen die Schragflache
25 aus und kann nach oben aus dem Ring 21 abgenommen werden. Auf dem Tisch bleibt dann der Ring
21 mit der darin liegenden Matrize 3 liegen. Der Zusammenbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

Fur die Messung an Mastern oder Matrizen aus Glas ist eine Planhaltung nicht erforderlich. Daher kann
in solchen Féllen das Griffstiick Uberhaupt entfallen und die Vorrichtung mit einer vereinfachten Ausfihrung
des Unterteiles direkt gegriffen werden, oder aber es ist das Griffstlick einfacher ausgefiihrt (Fig. 7).

Im Falle, daB die Matrize 3 kein Mittelloch enthdlt, wird sie frei auf die Glasplatte 6 gelegt, wobei der
Abstand innen und auBen durch weiche Abstandhalter (O-Ring 12", U-Profile 12) garantiert wird. Mittels
einer externen Zentriervorrichtung 27 mit Schirm 28 wird die atrize 3 auf der Glasplatte 6 durch
Verschieben zentriert (Fig. 9).

Danach wird der Deckel 7' aufgesetzt (Fig. 8). Es ist aber auch méglich, den Deckel 7' auf die
unzentrierte Matrize 3 aufzusetzen und dann den unteren Teil der Aufnahme Uber Stelltriebe 29 zu
zentrieren (Fig.10).

Patentanspriiche

1. Einrichtung zur Prifung von Matrizen fiir die Herstellung optischer Speichermedien, mit einer in
Drehbewegung versetzten Haitevorrichtung flir die Matrize und einem optoelektronischen Abtastsystem
zum Lesen der auf der Matrize gespeicherten Baten, dadurch gekennzeichnet, da zwischen Matrize
(3) und Abtastsystem (4) eine mit der Haitevorrichtung (2) und der Matrize (3) mitbewegte, als starre
transparente Scheibe ausgebildete Abdeckung (6) vorgesehen ist, wobei die von der Abdeckung (6)
gesonderte Matrize im Prifbetrieb von der Haltevorrichtung (2) und der Abdeckung (B6) plan gehalten
ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Abdeckung (6) aus vorzugsweise
gehértetem Glas bestent.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daj die Abdeckung (6) zumindest
einseitig, vorzugsweise beidseitig antireflex-beschichtet ist.

4. Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf die Haltevorrichtung
{2) ein die transparente Abdeckung (6) umfassendes Unterteil (11) und ein I3sbar damit verbundenes,
vorzugsweise einen Handgriff aufweisendes Oberteil (7) aufweist, wobei die Matrize zwischen Oberteil
(7) und Unterteil (11) klemmend gehalten ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Unterteil (11) zwei Teile (8,9)
aufweist, zwischen denen die Abdeckung (6) eingeklemmt ist.
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Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Matrize (3)
und Abdeckung (6) Abstandhalter (8a,12) angeordnet sind, sodaB der die Daten enthaltende Bereich
der Matrize (3) nicht an der Abdeckung (6) anliegt.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daR zumindest der die
Daten enthaltende Bereich der Matrize (3) in der die Abdeckung (6) umfassenden Haltevorrichtung (2)
hermetisch gegen die Umwelt abgedichtet angeordnet ist, wobei die Daten auf der Matrize (3) Uber die
transparente Abdeckung (6) auslesbar sind.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB der Durchmesser (16)
der scheibenfSrmigen Abdeckung (6) groBer ist als der AuBendurchmesser (15) des die Daten
enthaltenden Bereichs der Matrize (3), wobei die Haltevorrichtung (2), vorzugsweise deren Oberteil (7),
radial weiter nach auBen (18) vorsteht als der freiliegende AuBenrand der Matrize (3).

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, insbesondere fiir Matrizen ohne Mittelloch, dadurch
gekennzeichnet, da die Haltevorrichtung ein Unterteil mit einer scheibenférmigen transparenten
Abdeckung aufweist, auf dem - gegebenenfalls unter Zwischenschaltung von Abstandhaltern - die
Matrize auflegbar ist, wobei ein vorzugsweise nur unter der Schwerkraft aufliegendes Oberteil auf die
Matrize auflegbar ist.

Verfahren zum Ausrichten einer mittellochlosen Matrize mittels einer Einrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dal die Matrize unter vergréBerter Beobachtung der Datenspuren auf
einem Bildschirm per Hand so lange auf dem Unterteil verschoben wird, bis die Datenspuren zentrisch
laufen, worauf das Oberteil aufgelegt wird.

Verfahren zum Ausrichten einer mittellochlosen Matrize mittels einer Einrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daB die Matrize in einer grob zentrierten Position per Hand auf die
Unterlage aufgelegt wird, worauf das Oberteil aufgelegt wird, und daB die genaue Zentrierung der
Datenspuren auf der Matrize dadurch erfolgt, daf die Lage des Antriebs fiir das Unterteil in den zwei
Raumrichtungen senkrecht zur Drehachse des Antriebs ausgerichtet wird.

Hiezu 12 Blatt Zeichnungen



OSTERREICHISCHES PATENTAMT
27.12.1996 Int. CL.

Patentschrift Nr. AT 401 831 B
: G11B 7/26
G11B 7/24

Ausgegeben
Blatt 1

Fig.la

NN

AN

N 4

N

[N\

L

Fig.

—X

|

I




OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B

Ausgegeben 27.12.1996 “Int. CL.” : G11B 7/26
Blatt 2 G11B 7/24
O
/ ~7
/
/
F:‘ /
/N ’
] -

2
K40
.
I

Fig.2




Patentschrift Nr. AT 461 831 B

Int. CL.

OSTERREICHISCEES PATENTAMT

: G11B 7/26

27.12.1996

Ausgegeben

NMM.I rfu

9" ..ﬂ,ﬂ_.
- §§ NN,
\_\M\"T b\ m\ N\ ‘
“ri;i/!/m_ og' 48 8
a
_ Ll o761



OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 461 831 B
Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.  : G11B 7/26
Blatt 4 G11B 7/24




OSTERREICHISCHES PATENTAMT

Ausgegeben 27.12.1996
Blatt 5
o
™
k=)
U
D
™
(@)
L

Fig. 3a

1%

L NEP

L%

V?/\M%

Patentschrift Nr. AT 401 831 B

Int. CL.~ G11B 7/26
G11B 7/24
“x
’////,/:;/d""
rag o

S

y
/o\

L

\
L%
o

4%

X




OSTERREICHISCEES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B
Rusgegeben 27.12.1996 Int. CL.” : G11B 7/26
Blatt 6 G11B 7/24

7
//

N

N

0

o~
\\

o~

o
0
o /: /
O \
to) = N
__O_U — - :_1_______....
N ,/
Nz
N
& “"} -
Y |




OSTERREICHISCEES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B
Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.” : G11B 7/26
Blatt 7 G11B 7/24

Fig5 og

19




OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 461 831 B
Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.” : GI11B 7/26
Blatt 8 G11B 7/24

25 26

2L 2

uf[r/ﬁ/j//// ;

22 23 2
|/
i

27

\\1
N
_l_ I
SSY T
TUSS SOOS SON

[{t

/
2

Fig. 6

/

21



OSTERREICHISCHES PATENTAMT
Ausgegeben 27.12.1996

Blatt 9

12

|

N
. AN
AN
Ly \//4/ L

e
o

13

Fig.7

Patentschrift Nr.
Int.

AT 461 831 B

cL.” : G11B 7/26
G11B 7/24
37
/ S ’{/
-~ &
7 A\ 0 q
=X 1
RS auGa )
: ! m
——:u/ L
= r__________;‘*‘
| Lr
o 7
; e
I /—
._V 7
\+.
S K




OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B
Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.  : G11B 7/26
Blatt 10 G11B 7/24

J

e 3
o~ .
Fg
__=lr
L =10
| iR
U §

VA7
TiI
|
|
|
-

Fig.8

OSSN NN,




OSTERREICEISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B
" Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.” : G11B 7/26
Blatt 11 G11B 7/24

Fig.9




OSTERREICHISCHES PATENTAMT Patentschrift Nr. AT 401 831 B

Ausgegeben 27.12.1996 Int. CL.” : G11B 7/26
Blatt 12 G11B 7/24
/
L
| | »
| |+ N
= =
= ==
= =
—— :'::'
— = — &
N = = \
\
N= ! TLLITRRAYINY - —t—

S ' ’ LT

N \\ﬁw

SONOOOOUNANANANAANARNNNANN NN NNNNNNNN

Fig. 10




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

